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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у студента компетенций в области1.
понимания основных технологических проблем в своей предметной области, а также в выборе
методов и средства их решения.

Будущий выпускник  приобретает  способность  разрабатывать  технические  задания  на2.
проектирование  технологических  процессов  производства  материалов  и  изделий  квантовой  и
оптической электроники.

1.2. Задачи дисциплины

Ознакомление студентов с основными теоретическими принципами решения задач по1.
построению технологических процессов на основе анализа своей предметной области и выбора
методов и средств их решения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: ФТД. Факультативные дисциплины.
Индекс дисциплины: ФТД.01.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПКР-5. Способен
разрабатывать
технические задания на
проектирование
технологических
процессов
производства
материалов и изделий
электронной техники

ПКР-5.1. Знает современные технологические процессы производства
изделий микро- и наноэлектроники.

ПКР-5.2. Умеет проводить анализ и выбор перспективных материалов,
технологических процессов и оборудования для производства изделий
микроэлектроники.

ПКР-5.3. Владеет навыками проектирования технологических процессов
производства изделий микро- и наноэлектроники.

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
1 семестр

1 Процесс получения материалов для приборов квантовой и оптической электроники
2 Кинетика технологического процесса. Межфазные взаимодействия в технологических
процессах
3 Вакуумная технология. Электроннолучевая, ионно-лучевая и плазменная технология
4 Специальные вопросы технологии изготовления приборов и устройств квантовой и оптической
электроники
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5 Процесс эпитаксиального выращивания структур для приборов квантовой и оптической
электроники
6 Сервисное обслуживание установок эпитаксии


